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INTRODUCCION

OBJETIVOS

Comparar las -

propiedades (2—V
tribolégicas de dos kﬁ
recubrimientos de

TIAIN llevados a cabo

por dos técnicas PVD
diferentes.

El AISI 420 utilizado como material base, es un acero inoxidable ampliamente demandado
iIndustrialmente en piezas donde se requiere resistencia mecanica.

Debido a los avances tecnoldgicos las propiedades del AISI 420 mencionadas ya no son
suficientes. Es por esto que los recubrimientos duros se han convertido en la solucion de
problemas como el desgaste y la corrosion.

Los recubrimientos fueron depositados mediante técnicas de PVD (Physical Vapor
Deposition): Magnetron Sputtering (MS-TIAIN) y Arco catddico (Arc-TiAIN).

METODOLOGIA

" Acero martensitico = Medicion de Durezay Pin-On-Disk = Indentaciones Rockwell C:
AlSI 420 modulo de Young mediante = ASTM G99 - Norma VDI 3198
= Templadas y revenidas nanoindentador Hysitron Tl = 10N - 150kg de carga
= Recubiertas por PVD: 080. = 500m - 10 segundos
-Magnetron Sputtering = Microestructura = Radio 7mm = Scratch test
-Arco catodico = Microscopio 6ptico = Bolilla alumina 6mm - Carga constante
-50N, 60, 70N, 80N y 90N

DEPOSICION

EXTRACCION i
DE ESPECIES EVAPORACION TRANSPORTE

SUSTRATO
BLANCO

RESULTADOS Y DISCUSION

L Caracterizacion 1 L Comportamiento al desgaste 1 L Adhesion 1
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- Muestras Nanodureza E [GPa]
o [GPa]

Arc-TiAIN 41 +5 375 + 20 N

Arc-TIAIN MS-TIAIN Arc-TIAIN MS-TIAIN
Micrografias opticas de las indentaciones en ambos recubrimientos.

MS-TiIAIN 32 + 1 348 +29 Micrografias Opticas de huellas de ensayo Pin-On-Disk de ambos
recubrimientos.

CONCLUSIONES CONTACTO

La respuesta al desgaste fue mejor en el Arc-TIAIN.
La adhesion tanto en condiciones dindmicas como estaticas fueron mas favorables para el Arc-TIAIN.
Una de las posibles causas de estos resultados es que en los recubrimientos por arco catddico se
obtienen capas mas uniformes, con menos defectos y mas densos.
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